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Существенным недостатком изготовления чувствительных устройств 

на нанотрубках на данный момент является невозможность достижения 

точной локализации нанотрубок на поверхности подложки, что приводит к 

снижению эффективности работы датчиков. В статье демонстрируется 

селективное и контролируемое формирование цепочек из одностенных 

нанотрубок с использованием инновационной техники диэлектрофореза 

углеродных нанотрубок.  
 

 
 

Рисунок 1 –  Результат электронной микроскопии электродов датчика с 

нанесенными нанотрубками после проведения процесса диэлектрофореза 
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Данная техника позволяет значительно повысить степень 

упорядоченности нанотрубок на поверхности подложек за счет приложения 

диэлектрофоретических сил между электродами. Расположенные 

параллельно друг другу электроды были изготовлены с помощью 

фотолитографии и техники обратной литографии. Изготовление 

чувствительной части сенсора проводилось при комнатной температуре с 

использованием раствора ионной жидкости (ИЖ) на имадазолине. При 

воздействии на датчик различных концентраций (ppm) диоксида азота 

(NO2) происходило различное изменение проводимости нанотрубок. В 

диапазоне от 1 до 20 ppm отклик датчика зависит от концентрации NO2, 

причем при низких концентрациях газа датчики проявляют линейный 

отклик. Данные сенсоры обладают высокой повторяемостью результатов и 

высокой стабильностью работы в продолжительное время, что 

подтверждено тестированием нескольких прототипов. 
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Микрофлюидные системы - это интегрированные устройства, 

включающие современные высокотехнологичные и наукоемкие элементы 

микромеханики, микротехнологий, оптики и гидравлики. Микрофлюидные 

системы используются в сенсорике, регулировании микропотоков, 

системах lab-on-chip, при проведении каталитических процессов, процессов 

обогащения и разделения смесей [1].  

Важным фактором, ограничивающим распространение 

микрофлюидики, является стоимость единичного устройства. Широко 
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